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DESCRIPCION
Disposicion y procedimiento para depurar las corrientes de gas de una instalacion de pintura

La presente invencion se refiere a una disposicion y un procedimiento para depurar las corrientes de gas de una
instalacion de pintura.

Hoy en dia, el aire de escape que se produce en las cabinas de pintura, por ejemplo, para carrocerias en la industria
automovilistica, debido al uso de esmaltes basados en agua y procesos de pintura optimizados, ya presenta una
carga relativamente baja de compuestos organicos volatiles. Sin embargo, debido a las directivas sobre emisiones
tanto europeas como también nacionales para la carga maxima de sustancias contaminantes en el aire de escape
de este tipo de instalaciones de pintura, a pesar de ello se requieren procedimientos para la depuracion de los gases
de escape, con el fin de cumplir con los valores limites que en parte son estrictos. Las distintas corrientes de aire de
escape de una instalacion de pintura de este tipo, normalmente no estan suficientemente cargadas con sustancias
contaminantes como para realizar una depuracién del aire de escape econdémicamente razonable. Por lo tanto,
generalmente es necesario concentrar las corrientes de aire de escape para después tratarlas térmicamente usando
la menor cantidad posible de combustible.

La figura 1 muestra una instalacion de pintura corriente para la aplicaciéon de diferentes capas de esmalte, por
ejemplo, sobre una carroceria en la produccion de automdviles. A las distintas unidades de pintura 1 se acopla
aguas abajo de manera secundaria respectivamente una unidad de secado 2. El aire de escape fuertemente
contaminado de cada unidad de secado 2 se limpia en un dispositivo de tratamiento térmico 3 acoplado aguas abajo
mediante un tratamiento térmico, por ejemplo, por oxidacién. Cada uno de los dispositivos de tratamiento térmico
debe abastecerse con un combustible, por ejemplo, en gas natural, para el tratamiento térmico. El calor de escape
del dispositivo de tratamiento térmico 3 a su vez puede emplearse para calentar la unidad de secado 2, para permitir
un funcionamiento tan energéticamente eficiente como sea posible.

El aire de escape de las diferentes unidades de pintura 1, sin embargo, estd demasiado poco cargado con
compuestos organicos volatiles, por ejemplo, para poder ser tratado térmicamente de manera directa. Por esta
razon, las corrientes de aire de escape se conducen a una rueda de adsorcion 4 para concentrarse alli. La rueda de
adsorcion esta formada por camaras dispuestos concéntricamente alrededor de un eje y que contienen un material
de adsorcion, por ejemplo, carbén activo. El aire de escape cargado de sustancias contaminantes se conduce desde
arriba sobre el material de adsorcion y las moléculas de las sustancias contaminantes contenidas en el aire de
escape se acumulan en el carbdn activo. En una zona parcial aislada de la rueda giratoria se efectta la desorcion.
Para esto se hace pasar el aire caliente en contracorriente sobre el material de adsorciéon y de esta manera las
sustancias contaminantes acumuladas vuelven a expulsarse del material de adsorcion. Con esto se puede generar
una corriente de desorcion fuertemente cargada con sustancias contaminantes que en una etapa adicional del
proceso a su vez se conduce a un dispositivo de tratamiento térmico 3, para limpiar esta corriente con la mayor
eficiencia energética posible.

En la figura 2 se muestra un procedimiento de depuracion alternativo de acuerdo con el estado de la técnica. En el
mismo, las corrientes de aire de escape de las diferentes unidades de secado 2 se someten a un tratamiento térmico
en un dispositivo de tratamiento térmico 3 en cada caso acoplado aguas abajo. A diferencia del procedimiento de la
figura 1, en el procedimiento de la figura 2 las corrientes de aire de escape de las diferentes unidades de pintura 1
se conducen a un dispositivo de absorcidon 5, en el que las sustancias contaminantes contenidas en el aire de
escape son absorbidas por un liquido y de esta manera se limpia la corriente de aire de escape. En una etapa
adicional, el liqguido mezclado, por ejemplo, con compuestos organicos volatiles se conduce al dispositivo de
absorcién de un dispositivo de desorcion 6, con el fin de recuperar del liquido las distintas sustancias por desorcion y
posterior condensacion y someter este liquido a un tratamiento acondicionador para, por ejemplo, ser usado
nuevamente.

Una desventaja en los procedimientos descritos mas arriba que corresponden al estado de la técnica son, por una
parte, los elevados costes de los medios de produccién, asi como el alto consumo de energia de las instalaciones
depuradoras. Por lo tanto, el objetivo de la presente invencién consiste en proveer una disposicién y un
procedimiento para la limpieza de las corrientes de gas de instalaciones de pintura, que permitan una depuracion del
aire de escape energéticamente mas eficiente y, por lo tanto, también mas ventajosa desde el punto de vista
economico.

De acuerdo con un primer aspecto de la invencion, se propone un procedimiento para la depuracion de corrientes de
gas en una instalacion de pintura conforme a la reivindicacion 1.

Preferentemente, después de separar los componentes disueltos, el liquido vuelve a reciclarse al dispositivo de
absorcion.

Con el procedimiento de acuerdo con la presente invencién, una corriente gaseosa, que puede ser, por ejemplo, una
corriente de aire de escape cargada de compuestos organicos volatiles de una cabina de pintura en una instalaciéon
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de pintura, puede depurarse de manera energéticamente eficiente y con reducidos costes por medios de produccion.
A través de las etapas de absorcién y desorcion ejecutadas de manera consecutiva, la corriente de gas, que primero
presenta una carga contaminante reducida puede concentrarse de manera eficiente, para luego ser sometida a un
tratamiento térmico. Mediante la posibilidad de la separacion espacial de absorcion y desorcion, estd dada ademas
la mayor flexibilidad espacial posible en lo referente a la realizacion de una disposicion para la aplicaciéon del
procedimiento de acuerdo con la presente invencion.

En un segundo aspecto de la invencién, por lo tanto, se provee una disposicidn para depurar corrientes gaseosas de
una instalacién de pintura conforme a la reivindicacion 4.

Las corrientes de gas de la por lo menos una unidad de pintura se introducen en el dispositivo de absorcion y los
componentes volatiles de las corrientes gaseosas se separan mediante su disolucion en un liquido. Los
componentes disueltos en el liquido se separan del liquido en el por lo menos un dispositivo de desorcion y se
conducen al por lo menos un dispositivo de tratamiento térmico. Preferentemente, el liquido vuelve a reciclarse al
dispositivo de absorcion después de separar los componentes disueltos.

En una forma de realizacion preferente, el dispositivo de absorcion presenta por lo menos lo siguiente: una
disposicién de soporte con una entrada de alimentacién y una salida de descarga para el liquido, en lo que la
disposicién de soporte esta disefiada de tal manera que el liquido entre la entrada de alimentacion y la salida de
descarga se dirige sobre una pluralidad de soportes y forma una pelicula liquida fluida en la superficie de los
soportes; y un conducto para la corriente gaseosa que esta disefiado de tal manera que las corrientes gaseosas
entran en contacto con la pelicula liquida fluida en la superficie de la pluralidad de soportes. Ademas, el dispositivo
de desorcién presenta por lo menos lo siguiente: una disposicion de calefaccion, para calentar el liquido y una
corriente gaseosa adicional a una primera temperatura; una columna, para poner en contacto el liquido calentado
con la corriente gaseosa adicional calentada; y un medio, para refrigerar el liquido calentado.

La corriente gaseosa adicional preferentemente es una corriente parcial de la corriente gaseosa que va de la por lo
menos una unidad de secado al dispositivo de tratamiento térmico. Alternativamente, la corriente gaseosa también
puede ser una corriente gaseosa de un tramo de calor de escape del por lo menos un dispositivo de tratamiento
térmico.

Los componentes separados del liquido pueden ser alimentados a un dispositivo de tratamiento térmico Unico.
Preferentemente, los componentes separados del liquido se alimentan respectivamente a un dispositivo de
tratamiento térmico asignado al dispositivo de desorcion.

Con la disposicion propuesta para la depuracion de corrientes gaseosas, tales como, por ejemplo, corrientes de aire
de escape cargadas de compuestos organicos volatiles de una instalacion de pintura, estas corrientes gaseosas se
pueden depurar eficientemente. La corriente de aire de escape solo débilmente cargada de contaminantes de una
unidad de pintura se alimenta al dispositivo de absorcion, para separar los componentes contenidos en la corriente
gaseosa mediante un liquido y depurar asi la corriente gaseosa. Los componentes, que ahora se encuentran
disueltos en el liquido, se separan del liquido en una etapa adicional en un dispositivo de desorcién y pueden
concentrarse asi efectivamente. Las corrientes gaseosas ahora altamente cargadas de contaminantes se alimentan
a un dispositivo de tratamiento térmico, para ser tratadas térmicamente con las corrientes de aire de escape de las
unidades de secado.

Una ventaja de la disposicién de acuerdo con la presente invencion consiste en que la absorcion y la desorcion se
pueden hacer de manera espacialmente separada. El aire de escape de las diferentes unidades de pintura se puede
depurar de manera central en un dispositivo de absorcién y el liquido ahora cargado de contaminantes puede ser
conducido a través de tuberias a uno o varios dispositivos de desorcion, que pueden estar dispuestos, por ejemplo,
en proximidad espacial a los dispositivos de tratamiento térmico de la instalacion de pintura. Comparado con las
instalaciones de depuracion de acuerdo con el estado de la técnica, la disposicidon conforme a la presente invencion
puede ser integrada facilmente en instalaciones de pintura ya existentes, ya que los distintos dispositivos de
desorcion pueden realizarse de manera espacialmente compacta y entre los diferentes dispositivos de absorcion y
los diferentes dispositivos de desorcion solo tienen que extenderse tuberias de pequefio diametro, comparado con
las tuberias de ventilacion provistas con un costoso aislamiento que tienen que instalarse en las instalaciones de
depuracién de acuerdo con el estado de la técnica.

Otra ventaja de la disposicion de acuerdo con la presente invencion consiste en que los dispositivos de desorcién se
pueden instalar en proximidad espacial a los dispositivos de tratamiento térmico de las diferentes unidades de
secado y las corrientes gaseosas altamente concentradas de los dispositivos de desorcion pueden alimentarse a los
distintos dispositivos de tratamiento térmico, para ser tratados térmicamente alli. Los dispositivos de tratamiento
térmico de las distintas unidades de secado normalmente estan disefiadas de tal manera que pueden tratar flujos
volumétricos mayores en un 10 a 20 %, comparado con el funcionamiento regular. Debido a la disposicion de los
dispositivos de desorcion en proximidad espacial a los dispositivos de tratamiento térmico, se puede aprovechar el
potencial de tratamiento libre y las corrientes de aire de escape de las distintas unidades de pintura pueden tratarse
térmicamente con los dispositivos de tratamiento térmico ya existentes de las unidades de secado, sin tener que
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proveer dispositivos de tratamiento térmico adicionales. Es posible, por lo tanto, una depuracién del aire de escape
extremadamente eficiente desde el punto de vista energético, empleando escasos medios de produccion. Ademas,
debido a la separacién espacial de absorcion y desorcion, la disposicion se puede integrar faciimente en
instalaciones de pintura ya existentes.

La presente invencién se describe mas detalladamente a continuacion con referencia a los dibujos adjuntos. A este
respecto, los caracteres de referencia iguales designan elementos iguales o de accién equivalente.

En las figuras:

La Fig. 1 muestra una disposicién para depurar corrientes gaseosas de una instalacion de pintura de acuerdo con
el estado de la técnica.

La Fig. 2 muestra otra disposicion de corrientes gaseosas de una instalacion de pintura de acuerdo con el estado
de la técnica.

La Fig. 3 muestra una disposicién de acuerdo con la presente invencion para depurar corrientes gaseosas de una
instalacion de pintura.

La Fig. 4 es una representacion esquematica de un dispositivo de desorcion de acuerdo con la presente invencion.

La figura 3 muestra a su vez un dispositivo de pintura con unidades de pintura 1, unidades de secado 2, asi como
dispositivos de tratamiento térmico 3 acoplados aguas a bajo a las unidades de secado 2 para el tratamiento térmico
de las corrientes gaseosas de las unidades de secado 2. Adicionalmente, la figura 3 muestra un dispositivo de
absorcién 5 al que se alimentan las corrientes de aire de escape de las unidades de pintura 1. Las corrientes de aire
de escape de las unidades de pintura 1 estan cargadas de sustancias contaminantes, tales como, por ejemplo,
compuestos organicos volatiles. Sin embargo, las corrientes de aire de escape de las unidades de pintura 1 estan
demasiado poco cargadas de sustancias contaminantes como para poder depurar las corrientes de aire de escape
de una manera econémicamente razonable directamente por medio de un tratamiento térmico.

Las corrientes de aire de escape introducidas en el dispositivo de absorcion 5 se liberan alli de las sustancias
contaminantes contenidas en la corriente de aire de escape por medio de un liquido poco volatil. Como liquido
puede servir cualquier liquido que pueda absorber y luego desprenderse nuevamente (desorber) de las sustancias
contaminantes que se van a remover. Liquidos apropiados son, por ejemplo, agua, mezclas de agua y por lo menos
un glicol y en particular polietilenglicoldialquiléter.

El dispositivo de absorcion presentar una disposicién de soporte con una entrada de alimentacion y una salida de
descarga para el liquido, en el que la disposicién de soporte esta disefiada de tal manera que el liquido se conduce
entre la entrada de alimentacion y la salida de descarga sobre una pluralidad de soportes y forma una pelicula
liquida fluida sobre la superficie. El dispositivo de absorcion presenta ademas un conducto para la corriente
gaseosa, que esta configurado de tal manera que la corriente de aire de escape entra en contacto con la pelicula
liquida fluida sobre la superficie de la pluralidad de soportes. Debido al contacto de la corriente de aire de escape
con la pelicula liquida fluida sobre la superficie de la pluralidad de soportes, la pelicula liquida fluida puede absorber
sustancias contaminantes de la corriente de aire de escape y, por lo tanto, removerlos efectivamente de la corriente
de aire de escape, para depurar esta corriente de tal manera que satisfaga los requerimientos de las directivas sobre
emisiones tanto europeas como también regionales. La corriente de aire de escape depurada ahora puede emitirse
al medio ambiente.

Como soportes se pueden usar, por ejemplo, mangueras o tubos, en particular mangueras de plastico formadas de
tejidos de punto de trama, que preferentemente estan hechas de materiales termoplasticos, tales como poliéster,
poliamida, polietileno o polipropileno. A este respecto, resulta apropiado en particular el poliéster para las mangueras
de plastico formadas de tejidos de punto de trama. Las mangueras plasticas formadas de tejidos de punto de trama
pueden estar formadas por uno o varios filamentos, preferentemente de varios filamentos. Las mangueras plasticas
formadas de tejidos de punto de trama se hacen mecanicamente mas estables a través de un tratamiento térmico,
tal como, por ejemplo, una fusién o sinterizacién parcial de los filamentos, dado el caso bajo contraccion. Las
mangueras de plastico tratadas de esta manera presentan una mayor estabilidad de forma y muestran una cierta
rigidez propia y elasticidad a la flexiéon. Sin embargo, las mangueras contindan siendo porosas, de tal manera que en
el funcionamiento del dispositivo se produce un intercambio de liquido ventajoso entre el lado interior y el lado
exterior de las mangueras plasticas formadas de tejidos de punto de trama, el que disminuye la velocidad de flujo de
la pelicula liquida y ademas proporciona una buena mezcla de liquido y una limpieza automatica del soporte.

Es posible, por ejemplo, disponer una pluralidad de soportes paralelamente entre si a distancias iguales o variables,
de manera adyacente en una hilera recta o curvada. Varias hileras, por ejemplo de 10 a 20, pueden disponerse
consecutivamente o también desplazadas lateralmente, preferentemente desplazadas con intersticios y
paralelamente entre si. La corriente gaseosa se conduce preferentemente de manera vertical con respecto a éstas
hileras, es decir, en una corriente cruzada, de tal manera que la pelicula liquida sobre la superficie del soporte entra
en contacto tan completamente como sea posible con la corriente gaseosa. A este respecto, la velocidad de la
corriente gaseosa se selecciona de tal manera que se previene una formacion y arrastre de gotitas de liquido.
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El liquido mezclado con sustancias contaminantes del dispositivo de absorcion 5 se alimenta en una etapa adicional
a un dispositivo de desorcién 7. Un dispositivo de desorcion 7 de este tipo se representa esquematicamente en la
figura 4. El liquido alimentado desde el dispositivo de absorcién 5 se recoge primero en un tanque de proceso 15y
posteriormente se calienta por medio de una disposiciéon de dos intercambiadores de calor 12, 13 y se dirige a una
columna 11. Asimismo, el aire de proceso, que por ejemplo puede ser una corriente parcial de la corriente de aire de
escape de una unidad de secado 2 o aire fresco precalentado de un tramo de calor de escape de un dispositivo de
tratamiento térmico 3, se calienta a través de un intercambiador de calor 13 y se introduce en la columna 11. En la
columna, las sustancias contaminantes disueltas en el liquido pasan a la fase gaseosa debido a la temperatura y
pueden ser absorbidas por el aire de proceso. Por lo tanto, se produce una transicion de las sustancias
contaminantes del liquido al aire de proceso. Posteriormente, el liquido ahora depurado se refrigera a través de los
intercambiadores de calor 12, 14 hasta que se pueda recoger en un tanque de proceso 16 para reciclarse
nuevamente al dispositivo de absorcién 5. El aire de proceso, que ahora esta cargado fuertemente con sustancias
contaminantes, se dirige entonces a un dispositivo de tratamiento térmico 3.

En una forma de realizacion preferente, el liqguido mezclado con sustancias contaminantes puede ser calentada por
el primer intercambiador de calor 12 primero desde una temperatura de aproximadamente 25 °C a aproximadamente
100 °C y después por el otro intercambiador de calor 13 a una temperatura de aproximadamente 120 °C. Asimismo,
el aire de proceso se calienta a una temperatura de aproximadamente 120 °C por el intercambiador de calor 13.
Después de la transicién de las sustancias contaminantes en la columna 11, el liquido vuelve a refrigerarse a una
temperatura de aproximadamente 25 °C, para luego ser recogido y reconducido nuevamente al dispositivo de
absorcién 5. El aire de proceso que ahora porta las sustancias contaminantes puede alimentarse directamente al
dispositivo de tratamiento térmico 3.

Como se puede ver en la figura 3, los dispositivos de desorcion 7 pueden disponerse en proximidad espacial a los
dispositivos de tratamiento térmico 3. Estos ventajoso, ya que el liquido puede ser conducido del dispositivo de
absorcion 5 al dispositivo de desorcion 7 a través de conductos de liquido comparativamente delgados con un
didmetro nominal de, por ejemplo, DN 40 o DN 50, en lugar de las tuberias usadas en el ambito técnico de la
ventilacién con un diametro de 600-900 mm. Es posible, por lo tanto, separar espacialmente las etapas de absorcion
y desorcion y, por lo tanto, integrar las distintas etapas de manera simple en una instalacion de pintura ya existente.
La disposicion de varios dispositivos de desorcién 7 en la proximidad de los dispositivos de tratamiento térmico 3
presenta la ventaja adicional de que los dispositivos de tratamiento térmico 3, que generalmente pueden procesar
flujos volumétricos mayores por un 10 a 20 % con respecto al funcionamiento normal, pueden aprovecharse mejor
desde el punto de vista de su capacidad mediante flujos volumétricos adicionales del respectivo dispositivo de
desorcion 7. Esto a su vez presenta la ventaja adicional de que para el tratamiento térmico de las corrientes de aire
de escape de las unidades de pintura 1 no se tienen que proveer dispositivos de tratamiento térmico adicionales, ya
que las corrientes de aire de escape generadas pueden ser tratadas a través de los dispositivos de tratamiento
térmico 3 ya existentes de las unidades de secado 2. Por una parte, esto reduce los costes de inversion para la
instalacion de una disposicion de depuracion de acuerdo con la presente invencién, y ademas resulta en menores
costes de energia durante el funcionamiento posterior de la disposicién. Es posible, por lo tanto, una depuracion
extremadamente eficiente de las corrientes de aire de escape con un uso comparativamente reducido de energia y
con reducidos costes de instalacion.

En una instalacion de pintura a modo de ejemplo, con una corriente volumétrica de aproximadamente 130.000 Bm3/h
y una carga de compuestos organicos volatiles de aproximadamente 130 mg/Bm3, por cada afio de funcionamiento
se pueden ahorrar aproximadamente 75 % de los costes de energia a través de la invencién propuesta, comparado
con el estado de la técnica. Ademas, debido a la alta eficiencia de la invencién, la emisién anual de CO- producida
por la depuracién del aire de escape se puede reducir en aproximadamente 80 %, comparado con el estado de la
técnica.

Debido a la separacion espacial de la absorcion y la desorcion, de manera diferente a la figura 3 también es posible,
por ejemplo, proveerse solo un dispositivo de desorcidon 7 que emite su aire de proceso fuertemente cargado de
sustancias contaminantes a uno o varios dispositivos de tratamiento térmico 3 para el tratamiento térmico del aire de
proceso. Asimismo, de manera diferente a la figura 3 se pueden proveer varios dispositivos de absorcion 5, que
respectivamente pueden estar en comunicacién activa con una o varias estaciones de pintura 1, al igual que con uno
o varios dispositivos de desorcidon 7. La separacion de absorcion y desorciéon permite lograr la mayor flexibilidad
posible en lo referente al disefio individual de la disposiciéon y permite, por lo tanto, una adaptaciéon conforme a lo
requerido incluso en instalaciones de pintura ya existentes.

Es obvio que la disposicion descrita mas arriba para la depuracién de corrientes gaseosas en una instalacion de
pintura no esta limitada al uso arriba descrito con instalaciones de pintura en la produccion de automoviles. Mas
bien, la disposicion de acuerdo con la presente invencidon puede usarse con todas las instalaciones de pintura en
general, que dispongan de por lo menos un dispositivo de tratamiento térmico.

Lista de caracteres de referencia

1 Unidad de pintura
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Unidad de secado
Dispositivo de tratamiento térmico
Rueda de adsorcion
Dispositivo de absorcion
Dispositivo de desorcion
Dispositivo de desorcion
Columna

Intercambiador de calor
Intercambiador de calor
Intercambiador de calor
Primer tanque de proceso
Segundo tanque de proceso
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REIVINDICACIONES
1. Procedimiento para la depuracién de corrientes gaseosas de una disposicion de pintura con

por lo menos una unidad de pintura (1),

por lo menos una unidad de secado (2) acoplada aguas abajo a la unidad de pintura (1) y por lo menos un
dispositivo de tratamiento térmico (3) acoplado aguas abajo a la unidad de secado (2) para el tratamiento térmico
de corrientes gaseosas de la por lo menos una unidad de secado (2),

un dispositivo de absorcion (5), y

por lo menos un dispositivo de desorcion (7),

en donde el por lo menos un dispositivo de desorcién (7) esta asignado a por lo menos un dispositivo de
tratamiento térmico (3) acoplado aguas abajo a la unidad de secado (2), con las siguientes etapas:

introducir corrientes gaseosas de la por lo menos una unidad de pintura (1) en el dispositivo de absorcion (5);
separar los componentes volatiles de las corrientes gaseosas en el dispositivo de absorcion (5) mediante su
disolucién en un liquido;

separar los componentes disueltos en el liquido en el por lo menos un dispositivo de desorcion (7); y
alimentar los componentes separados del liquido en cada caso a un dispositivo de tratamiento térmico (3)
asignado al dispositivo de desorcion (7) para su tratamiento térmico.

2. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el liquido se vuelve a reciclar al dispositivo de
absorcion después de separar los componentes disueltos.

3. Procedimiento de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado por que las corrientes de aire de escape
de las unidades de pintura (1) se depuran de manera centralizada en el dispositivo de absorcion (5) y el liquido
cargado de contaminantes se alimenta a los dispositivos de desorcién (7) a través de tuberias.

4. Disposicion para la depuracién de corrientes gaseosas de una disposicion de pintura de acuerdo con el
procedimiento de la reivindicacion 1, que comprende lo siguiente:

- por lo menos una unidad de pintura (1),

- por lo menos una unidad de secado (2) acoplada aguas abajo a la unidad de pintura (1);

- por lo menos un dispositivo de tratamiento térmico (3) acoplado aguas abajo a la unidad de secado (2) para el
tratamiento térmico de corrientes gaseosas de la por lo menos una unidad de secado (2);

- un dispositivo de absorcion (5), en el que se introducen las corrientes gaseosas de la por lo menos una unidad
de pintura (1) y los componentes volatiles de las corrientes gaseosas se separan mediante su disolucién en un
liquido; y

- por lo menos un dispositivo de desorcién (7), en el que se separan los componentes disueltos en el liquido;

en donde el por lo menos un dispositivo de desorcion (7) esta asignado a por lo menos un dispositivo de tratamiento
térmico (3) acoplado aguas abajo a la unidad de secado (2), de tal manera que los componentes separados del
liquido en el por lo menos un dispositivo de desorcidon (7) pueden alimentarse en cada caso al dispositivo de
tratamiento térmico (3) asignado para su tratamiento térmico.

5. Disposicion de acuerdo con la reivindicacion 4, en donde el dispositivo de absorcién (5) comprende por lo menos
lo siguiente:

una disposicién de soporte con una entrada de alimentacién y una salida de descarga para el liquido,

en donde la disposicion de soporte esta disefiada de tal manera que el liquido entre la entrada de alimentacion y
la salida de descarga es conducido sobre una pluralidad de soportes y forma una pelicula liquida fluida sobre la
superficie de los soportes; y

una conduccién para las corrientes gaseosas, que esta disefiada de tal manera que las corrientes gaseosas
entran en contacto con la pelicula liquida fluida sobre la superficie de la pluralidad de soportes.

6. Disposicion de acuerdo con una de las reivindicaciones 4 a 5, en donde el dispositivo de desorcion (7) comprende
por lo menos lo siguiente:

una disposicién de calefaccién, para calentar el liquido y una corriente gaseosa adicional;
una columna, para poner en contacto el liquido calentado con la corriente gaseosa adicional calentada; y
medios para refrigerar el liquido calentado.

7. Disposicion de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde la corriente gaseosa adicional es una corriente parcial de
la corriente gaseosa que va desde la por lo menos una unidad de secado al dispositivo de tratamiento térmico.

8. Disposicidn de acuerdo con la reivindicacién 6, en donde la corriente gaseosa adicional es una corriente gaseosa
de un tramo de calor de escape del dispositivo de tratamiento térmico.
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